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VAKUUM

Moderne Vakuumelektronik
Im Spannungsfeld zwischen Nostalgie und Hochtechnologie

Wolfram Knapp

Steuern mit freien Elektronen: 140 Jahre nach Edison und trotz des
Vormarschs der Festkorperchips sind evakuierte aktive elektroni-
sche Bauelemente nicht wegzudenken. Getragen von neuen
Mikrostrukturierungstechniken und verbesserten Kathodenmate-
rialien dringen moderne Nanordhren in Bereiche der Hochtechno-
logie vor, die herkdommlichen Festkdrperchips verwehrt sind.

PLASMA

Anti-Eis-Oberflachenbeschichtungen
Plasmaverfahren fiir gro3e Flachen

Michael Haupt und Jakob Barz

Gefrierpunktserniedrigung mit Plasmatechnologie: Passive Anti-
Eis-Ausristungen von Oberflachen verzdgern das Gefrieren von
Wasser und Reduzieren die Anhaftung von Eis ohne auf eine Zufiih-
ren von externer Warme oder ein Freisetzen von Chemikalien ange-
wiesen zu sein.

VAKUUM

Vakuumkomponenten fiir UHV und XHV aus Aluminium
Teil 1: Mechanische Festigkeit

Ute Bergner, Stephan Wolfgramm, Sophie Gottschall, Michael Fldm-
mich

Bauen mit Leichtmetallen: richtig behandelt kénnen Aluminium-
bauteile durch mechanische Festigkeit und Harte Giberzeugen. Dies
erlaubt nicht nur die Reduktion des Gewichtes von Vakuumkompo-
nenten sondern auch Einsparungen in den Materialkosten.
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VAKUUM

Conductance Calculation Of Slot Channels with Variable

Cross Section

From molecular to viscous flow regime

A. Burmistrov, S. Salikeev, M. Bronshtein, M. Fomina, A. Raykov
Pumpendesign mit Mathematik: Berechnungen der Leitfahigkeit
von Spaltkandlen komplizierter Geometrie helfen, die Verhéltnisse in

trockenlaufenden Pumpen fiir den Bereich molekularer bis viskoser
Strdomung zu beurteilen.

LEXIKON

Vakuum fiir Anwender
Teil 5: Kalibrierung von Messrohren im Hochvakuumbereich bis 10-* hPa

Heinz Barfuss

Qualitatssicherung mit 1SO-Norm: Die zuverldssige und reproduzier-
bare Feststellung und Dokumentation der Abweichungen von
Vakummessrohren von einem zertifizierten Bezugsnormal ist fir
Entwicklung, Produktion und Service gleichermallen relevant.
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TITELBILD 1/2015:

Lahmgelegt durch Eis? Einen plasmatech-
nologischen Ausweg, der zuverlassiges
Fort- und sicheres Ankommen gestattet,
beschreiben Experten des Fraunhofer 1GB : £
ab Seite 28. i 24
(Bild: chalabala, Snow at the
airport, Fotolia)
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